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특허제도의 기본 원리1



<약사법>
제1조(목적) 이 법은 약사(藥事)에 관한 일들이 원활하게 이루어질 수

있도록 필요한 사항을 규정하여 국민보건 향상에 기여하는 것을 목적으로
한다.

<특허법>
제1조(목적) 이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써

기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.

1. 특허제도의 기본원리

약사법, 전파법, 특허법의 목적

<전파법>
제1조(목적) 이 법은 전파의 효율적이고 안전한 이용 및 관리에 관한 사항을

정하여 전파이용과 전파에 관한 기술의 개발을 촉진함으로써 전파 관련
분야의 진흥과 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 한다.



특허청

특허권

수익창출

발명자
다른 발명자들

R&D

특허출원 특허출원

R&D

특허공보

1. 특허제도의 기본원리

특허제도를 통한 기술 발전
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June 6 to 8 , 2007

1. 특허제도의 기본원리



May 11 to 12, 2007

1. 특허제도의 기본원리



1. 특허제도의 기본원리

Source: WIPO Statistics Database, October 2019

IP5 특허출원의 중요성



1. 특허제도의 기본원리
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1. 특허제도의 기본원리
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특허법의 구조적 이해2



(총 12장 232조, 가지번호 44개/삭제조문 43개=233 조문)

2. 특허법의 구조적 이해

제1장 총칙(제1조 ~ 제28조의5)

제2장 특허요건 및 특허출원(제29조 ~ 제56조)

제3장 심사(제57조 ~ 제78조의2)

제4장 특허료 및 특허등록 등(제79조 ~ 제86조)

제5장 특허권(제87조 ~ 제125조의2)

제6장 특허권자의 보호(제126조 ~제132조)

제6장의2 특허취소신청(제132조의2 ~ 제132조의15)

제7장 심판(제132조의16 ~ 제177조)

제8장 재심(제178조 ~ 제185조)

제9장 소송(제186조 ~ 제91조의2)

제10장 「특허협력조약」에 따른 국제출원(제192조 ~제214조)

제11장 보칙(제215조 ~ 제224조의5)

제12장 벌칙(제225조 ~ 제232조)

특허법의 구성



2. 특허법의 구조적 이해

가지번호와 삭제된 조문



제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2019. 12. 10.>

1. "발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.

2. "특허발명"이란 특허를 받은 발명을 말한다.

3. "실시"란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그

물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하

같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는

행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여

생산한 물건을 사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의

청약을 하는 행위

2. 특허법의 구조적 이해

특허법의 주요 조문-제2조(정의)



제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는

것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.<산업상 이용가능성, 신규성>

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명

2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을

통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명

② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의

어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도

불구하고 특허를 받을 수 없다.<진보성>

③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된

명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수

없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한

때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것

2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된

특허출원일 것

④⑤⑥⑦ 생략

2. 특허법의 구조적 이해

특허법 주요 조문-제29조(특허요건)



제36조(선출원) ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저

특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에

협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가

성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를

받을 수 없다.

③ (생략: 실용신안 관련 내용)

④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원

또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던

것으로 본다. 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그

특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된

경우에는 그러하지 아니하다.

1. 포기, 무효 또는 취하된 경우

2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

⑤ 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수

있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의

규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다.

⑥ (생략: 제2항의 협의 결과 미신고시 협의 불성립으로 간주)

2. 특허법의 구조적 이해

특허법 주요 조문-제36조(선출원)



선출원, 신규성, 진보성

[대상특허1]

[선행기술]

[대상특허3][대상특허2]

특허 출원일 또는 선행기술 공개일

선출원 위반
(제36조)

신규성 위반
(제29조제1항)

진보성 위반
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제42조(특허출원) ① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장에게

제출하여야 한다. 

1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)

2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지

3. 발명의 명칭

4. 발명자의 성명 및 주소

② 제1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명ㆍ청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를

첨부하여야 한다. 

③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.<발명의 설명 기재불비>

1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록

명확하고 상세하게 적을 것

2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것

④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 "청구항"이라 한다)이 하나 이상

있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. <청구범위 기재불비>

1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것

2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것

⑤, ⑦ 삭제 ⑥, ⑧, ⑨ 생략

2. 특허법의 구조적 이해

특허법 주요 조문-제42조(특허출원)



제62조(특허거절결정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하

"거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다.

1. 제25조(외국인의 권리능력)ㆍ제29조(특허요건)ㆍ제32조(특허를 받을 수 없는

발명)ㆍ제36조(선출원)제1항부터 제3항까지 또는 제44조(공동출원)에 따라 특허를 받을

수 없는 경우

2. 제33조(특허를 받을 수 있는 자)제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지

아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우

3. 조약을 위반한 경우

4. 제42조(특허출원)제3항ㆍ제4항ㆍ제8항 또는 제45조(하나의 특허출원의 범위)에 따른

요건을 갖추지 아니한 경우

5. 제47조(특허출원의 보정)제2항에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우

6. 제52조(분할출원)제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원인 경우

7. 제53조(변경출원)제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

제66조(특허결정) 심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정을 하여야 한다. 

2. 특허법의 구조적 이해

특허법 주요 조문-제62조(특허거절결정)



제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를
가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는
무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할
수 있다. 

1. 제25조(외국인의 권리능력), 제29조(특허요건), 제32조(특허를 받을 수 없는
발명), 제36조(선출원) 제1항부터 제3항까지, 제42조(특허출원)제3항 제1호 또는 같은 조
제4항을 위반한 경우
2. 제33조(특허를 받을 수 있는 자)제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지
아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2 제2항에 따라 이전등록된 경우에는
제외한다.
3. 제33조(특허를 받을 수 있는 자)제1항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조 (외국인의 권리능력) 에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로
되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우
5. 조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우
6. 제47조(특허출원의 보정)제2항 전단에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
7. 제52조(분할출원)제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원인 경우
8. 제53조(변경출원)제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

② 제1항에 따른 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.
③ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 
다만, 제1항 제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은
호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.
④ 생략

특허법 주요 조문-제133조(특허의 무효심판)



제136조(권리범위 확인심판) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 자신의 특허발명의

보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. 

② 이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위

확인심판을 청구할 수 있다. 

③ 제1항 또는 제2항에 따른 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 청구범위의

청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. 

2. 특허법의 구조적 이해

특허법 주요 조문-제136조(권리범위확인심판)



제94조(특허권의 효력) ① 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그
특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제100조제2항에 따라 전용실시권자가 그
특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다. 
② 생략

제95조(허가등에 따른 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력) 제90조제4항에 따라 특허권의
존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가등의 대상물건(그 허가등에 있어
물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그
특허발명의 실시 행위에만 미친다.

제97조(특허발명의 보호범위) 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여
정하여진다.

제88조(특허권의 존속기간) ① 특허권의 존속기간은 제87조제1항에 따라 특허권을 설정등록한
날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다.
② 생략

제89조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에
따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가등"이라 한다)을
위하여 필요한 유효성ㆍ안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는
발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지
그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다.
② 제1항을 적용할 때 허가등을 받은 자에게 책임있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 "실시할 수
없었던 기간"에 포함되지 아니한다.

2. 특허법의 구조적 이해

특허법 주요 조문-특허권 관련 조문



특허 정보 검색3



3. 특허정보 검색

특허정보의 중요성

IP R&D =(O)

IPR&D =(X)



3. 특허정보 검색

특허정보 검색이 필요한 단계

연구개발

특허분쟁
- 공격적 측면
- 방어적 측면 경영전략



weweererwerwwwerwer

1. 파리 조약 루트

2. PCT 조약 루트

국제 출원 절차



3. 특허정보 검색

특허분류(IPC v CPC)

* 2015년 이후 출원되는 모든 한국 특허출원은 CPC 적용



3. 특허정보 검색

공개특허공보 v 등록특허공보



3. 특허정보 검색

특허정보의 내용
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Abstract
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1) Field of the Invention 
2) Object of the Invention 
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Claims 

Applicant(s) 

Inventor(s) 

PAPER PATENT

학술논문 v 특허공보

3. 특허정보 검색



3. 특허정보 검색

무료 특허정보 검색 DB

http://www.kipris.or.kr/khome/main.jsp

https://worldwide.espacenet.com/

한국 특허청(KIPRIS)

유럽 특허청

http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/index.html

미국 특허청

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

일본 특허청

http://www.kipris.or.kr/khome/main.jsp
https://worldwide.espacenet.com/
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/index.html
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/


3. 특허정보 검색

KIPRIShttp://kpat.kipris.or.kr/kpat/searchLogina.do?next=MainSearch

http://kpat.kipris.or.kr/kpat/searchLogina.do?next=MainSearch


3. 특허정보 검색

특허등록원부



특허 출원4



제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2019. 12. 10.>

1. "발명"이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.

2. "특허발명"이란 특허를 받은 발명을 말한다.

3. "실시"란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산ㆍ사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그

물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하

같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는

행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여

생산한 물건을 사용ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의

청약을 하는 행위

특허법의 주요 조문-제2조(정의)

4. 특허 출원



연구분야와 발명

4. 특허 출원

연구분야 발명 대상 특허

화합물 합성

화합물 합성
제법, 개량 제법
결정형, 수화물, 용매화물
정제법

물질특허(물건)
제법특허(방법)
물질특허(물건)
제법특허(방법)

약리학
의약 용도
의약용도 스크리닝 방법

용도특허(물건X방법X)
방법특허(방법)

천연물
천연물
천연물 추출방법

물질특허(물건)
제법특허(방법)

제제
제형(안정화, 서방성, 속효성 등)
제제의 제조방법
제제 제조기계

조성물특허(물건)
제법특허(방법)
장치특허(물건)

분석
분석방법
분석에 사용되는 시약
분석 기기

제법특허(방법)
물질특허(물건)
장치특허(물건)

안전성 안전성 평가방법 방법특허(방법)

생산기술
생산장치
생산장치의 사용방법 또는 생산방법

장치특허(물건)
제법특허(방법)



4. 특허 출원

발명의 종류

• 물질 G, 물질 S 발명

• 결정형, 이성질체, 용매화물, 염 발명

물질 발명

• 복합제 발명

• 제형 발명

조성물 발명

• 의약용도 발명

• 용법용량, 환자군특정 발명

용도 발명

선택발명

파라미터 발명

수치한정 발명

생약추출물 발명

바이오 발명

종속관계

표현형식

기술내용



제42조(특허출원) ① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 특허청장에게

제출하여야 한다. 

1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)

2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지

3. 발명의 명칭

4. 발명자의 성명 및 주소

② 제1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명ㆍ청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를

첨부하여야 한다. 

③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.<발명의 설명 기재불비>

1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록

명확하고 상세하게 적을 것

2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것

④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 "청구항"이라 한다)이 하나 이상

있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. <청구범위 기재불비>

1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것

2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것

⑤, ⑦ 삭제 ⑥, ⑧, ⑨ 생략

특허법 주요 조문-제42조(특허출원)

4. 특허 출원



특허법 제42조 제3항 제1호의 판단기준

4. 특허 출원

특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는

기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가

용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적․구성 및 효과를

기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 이는 특허출원된 발명의 내용을

제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자

하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서

요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로

보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에

의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는

정도를 말한다(대법원 2011. 10. 13 선고 2010후2582판결, 대법원 2015. 9. 

24. 선고 2013후525 판결 등 참조).



특허법 제42조 제4항 제1호의 판단기준

4. 특허 출원

<2002후2051> 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된
기술분야에서 평균적 기술능력을 가진 사람의 입장에서 볼 때, 그 특허청구범위와
발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한
기술구성이나 그 결합 및 작용 효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여
판단하여야 할 것이다.
<2004후1120> 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서
특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어
있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 출원시의 기술상식에 비추어 보더라도
발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장
내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여
뒷받침된다고 볼 수 없다
<2010후2582> 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는
사항을 기재한 항(청구항)은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고
있는 바, 그 취지는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지
아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여
특허권이 부여되는 부당한 결과를 막기 위한 것으로서, 청구항이 발명의 상세한 설명에
의해 뒷받침되고 있는지 여부는 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의
기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한
설명에 기재되어 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 한다



물질이 가지는 특정의 효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여

물질의 효능을 발휘하는 새로운 용도를 제공하는 발명

용도발명은 새로운 용도를 ‘만들어낸 것’이 아니라 ‘찾아낸 것’

결국 용도발명의 본질은 ‘발명’이라기 보다는 ‘발견’에 해당하지만, 

새로운 용도를 처음 밝혀낸 경우에는 해당 산업발전을 위한 인센티브로서

특허권을 부여하자는 사회적 합의의 결과로서

용도발명을 특허로 보호하고 있는 것

용도 발명



한국
제1용도

- 물질 A를 함유하는 질병 D 치료용(예방용) 약학조성물
제2용도

유럽
제1용도

- Compound A for use in the treatment of disease D.

- Composition comprising compound A for use in the treatment of disease D.

- Composition comprising compound A for use as a medicament.

- Medicament comprising product A.

제2용도 - Compound A for use in the treatment of disease Z.

미국

제1용도

- A pharmaceutical composition comprising a compound of A.

- A method of treating an animal having a disease D comprising administering an effectiv

e amount of compound A to the animal.

제2용도
- A method of treating an animal having a disease Z comprising administering an effectiv

e amount of compound A to the animal.

일본
제1용도 - 물질 A로부터 되는 의약

제2용도 - 질병 Z 치료용 약제 제조를 위한 물질 A의 사용(제1용도도 가능)

국가별 용도발명 표현 형식

중국

- A use of compound X as a medicine for preventing and treating a disease Y.(X)

- (i) A use of compound X for the manufacture of a medicine for treating a disease Y.(O)

(ii) A pharmaceutical composition for treating a disase Y comprising compound X together with a 

pharmaceutically acceptable excipient.(O)



사례
번호

청구항 분류 1 분류 2
특허가능

여부

1 물질 A가 효소 B를 억제하는 약리기전 - - ×

2 물질 A의 당뇨병을 치료하는 속성 - - ×

3 물질 A의 당뇨병 치료에 사용 방법발명 사용방법 ×

4 물질 A를 투여하여 당뇨병을 치료하는 방법 방법발명 치료방법 ×

5 당뇨병 치료용 물질 A 물건발명 물질 ×

6 물질 A를 포함하는 의약 물건발명 조성물 ×

7
물질 A를 유효성분으로 하는 당뇨병 치료용

약학조성물(당뇨병 치료제)
물건발명 조성물 ○

8
당뇨병 치료제의 제조를 위해 물질 A를 사용

하는 방법
방법발명 사용방법 ○

용도 발명의 특허청구범위 표현형식



물질특허 A선

택

발

명

물질 A를포함하는의약

제1

용도

물질 A를유효성분으로 하는고혈압치료제

제2

용도

물질 A를유효성분으로 하는당뇨병치료제

특허발명의 권리범위



미생물 기탁 제도

4. 특허 출원

미생물 관련 발명을 특허 출원하는 경우, 명세서에 제3자가 반복 재현할 수 있도록
기재하는 것이 곤란하기 때문에 해당 미생물을 공인된 기탁기관에 기탁함으로써
발명의 재현성을 뒷받침하고 기탁된 미생물을 제3자가 분양받아 해당 발명을
재현할 수 있도록 함으로써 특허출원명세서의 기재사항을 보완하기 위한 제도
- 특허에서 미생물이라 함은 유전자, 세균, 바이러스, 곰팡이, 효모, 조류, 동물세포, 식물세포, 수정란, 종자
등 일체의 생물학적 물질을 의미(미생물 기탁기관의 등록 및 운영에 관한 고시, 특허청고시 제2017-16호)



서열목록 제출 제도

4. 특허 출원

 핵산염기 및 아미노산 서열을 포함한 특허출원의 증가에 대처하여 심사처리를
신속히 하고, 서열 데이터의 공개를 원활히 하기 위하여, 특허출원시에
서열목록과 함께 이의 컴퓨터 판독이 가능한 전자파일을 제출하도록 하는 제도

 서열목록 제출제도의 적용대상은 1999년 1월 1일 이후 출원되는 핵산염기 서열
또는 아미노산 서열을 포함하는 특허 및 실용신안 출원

 서열목록 작성의 적용대상은 4개 이상의 직쇄상 아미노산 서열 또는 10개 이상의
직쇄상 핵산염기 서열이며, 선행기술에 해당하는 핵산염기 및 아미노산 서열도
서열목록에 포함시켜야 하나, 이 서열을 공개된 데이터베이스 고유번호로 확인할
수 있는 경우에는 데이터베이스 고유번호로 기재 가능

 서열목록은 WIPO 표준 ST.25를 채택한 특허청 고시 제2016-5호의 「핵산염기
서열목록 또는 아미노산 서열목록 작성기준」에 따라 특허청에서 무료로
배포하는 프로그램(KoPatentIn) 으로 작성



허가등에 따른 특허권 존속기간 연장등록 출원(PTE)

4. 특허 출원

제89조(허가등에 따른 특허권의 존속기간의 연장) ① 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를
받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가등"이라 한다)을 위하여 필요한 유효성ㆍ안전성
등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그
실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다.
② 제1항을 적용할 때 허가등을 받은 자에게 책임있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 "실시할 수 없었던

기간"에 포함되지 아니한다.
제95조(허가등에 따른 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력) 제90조제4항에 따라 특허권의 존속기간이
연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가등의 대상물건(그 허가등에 있어 물건에 대하여 특정의
용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다.



등록지연에 따른 특허권 존속기간 연장등록 출원(PTA)

4. 특허 출원

(분야) 한-미 FTA 협정 발효일 이후 출원된 모든 기술분야 특허출원에 대해 적용 가능

(출원시기/출원인) 특허권 설정등록일로부터 3개월 이내/특허권자

(연장기간산정) ‘연장기준일*로부터 설정등록일까지의 기간’에서 ‘출원인으로 인해 지연된 기간**’을

제외한 기간

* (연장기준일) 출원일(실제 출원일/국제특허출원은 §203서면제출일)로부터 4년 또는 심사청구일로부터

3년이 되는 날 중 더 늦은 날

* (출원인 지연기간) 심사지연 원인이 출원인에게 있는 기간으로 특령(§7의2)‧규칙(§54의5)에 47항목 규정

* (출원인 지연기간의 예외) 위 47항목에 해당함에도 그 지연이 출원인에 의한 것이 아니라고 객관적으로

인정되는 경우는 예외(특령§7의2(2)) 



공지 예외 주장제도

4. 특허 출원

출원 전에 이미 공지 등이 되었다 하더라도 공지 등이 되지 아니한 것으로 보는 제도

대상 요건

특허를 받을 수
있는 자에 의해
그 발명이 공지
된 경우

<2006. 3. 2. 이전 출원> 공지예외 대상을
1) 발명의 시험
2) 간행물에의 발표
3) 대통령령이 정하는 전기통신회선을

통한 발표
4) 산업통상자원부령이 정하는 학술단체

에서 서면으로 발표
5) 박람회 출품에 의한 공지(디자인은

대상에 제한 없음)로 제한

• 공지일로부터 12개월(’12. 3. 15. 이후 출원. 
단, ’12. 3. 14. 이전 출원은 6개월) 이내 출
원

• 출원 시 공지예외 주장 취지 기재
• 출원일로부터 30일 이내에 그 증명서류를

특허청장에게 제출
• 출원 시에 취지를 기재하지 아니한 경우에

도 보완수수료를 납부하고 보정기간 또는
설정등록 이전의 기간에 공지예외 주장을
적용 받으려는 취지를 적은 서류 또는 이
를 증명할 서류를 제출할 수 있음(’15. 7. 
29.부터 시행)

<2006. 3. 3. 이후 출원>
모든 형태의 자발적인 공개행위

특허를 받을 수
있는 자의 의사
에 반하여 발명
이 공지된 경우

출원일과 무관하게
모두 공지예외 대상에 포함

-
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Work Experience

박사특채 1기 심사관, 특허청 약품화학과

약무서기관, 특허청 약품화학과

약품화학심사과장, 특허청

기술심리관, 특허법원

수석심판관, 특허청 특허심판원 심판7부

장기 국외훈련(미국) 로펌, 연방항소법원

수석심판관, 특허청 특허심판원 심판6부

생명공학심사과장, 특허청

특허심사정책과장, 특허청

특허심사기획과장, 특허청

UAE경제부 파견(특허심사대행단장)

수석심판장, 특허심판원 심판6부

특허법인 DKP 대표변리사

강춘원 특허법률사무소 대표변리사

Publications

특허판례백선(박영사): 공역

특허법 주해(박영사): 공저

특허판례연구 제1,2,3판(박영사): 공저

Education

약학사, 중앙대학교

약학석사, 중앙대학교

약학박사, 중앙대학교

법학석사, 충남대학교

Awards

대통령 표창, 대통령

우수 심판관 표창, 특허청장

근정포장, 대통령


